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a) Priame metddy rieSenia zakladnej rovnice MKP.
b) Etapy rieSenia technického problému, Uloha experimentu v experimentalnom modelovani.

a) Princip virtualnych posunuti a Lagrangeov variacny princip.
b) Vplyv prevadzkovych podmienok na tenzometrické merania.

a) Zakladné veli¢iny a rovnice v teérii pruznosti.
b) Etapy experimentu.

a) Ilteracné metddy rieSenia zakladnej rovnice MKP.
b) Typy a rozdelenie tenzometrickych snimacov podla poctu a konfiguracie meracich mriezok.

a) Diskretizacia rieSenej oblasti a typy koneénych prvkov.
b) Zapojenie odporovych tenzometrov (meranie kriatenia s vyluéenim tahu a ohybu; ohybu
s vylu€enim tahu; tahu s vylu¢enim ohybu).

a) Modalna analyza.
b) Charakteristika technického experimentu, tedrie experimentu.

a) Frontalna metoda.
b) Digitalna obrazova korelacia — princip metddy a jej vyuzitie.

a) RieSenie pomocou podoblasti.
b) Metdéda krehkych naterov (lakov) a metéda Moiré.

a) Vplyv Cislovania uzlov, resp. prvkov na rychlost vypoctu.
b) Typy experimentu, charakteristické znaky su€asného experimentu.

a) Dynamika v metdde kone&nych prvkov. Matica hmotnosti a matica timenia.
b) Principy fotoelasticimetrie (transmisna a reflexna), usporiadanie polariskopu.

a) Strukturalna optimalizacia.
b) Charakteristické Ciary vo fotoelasticimetrii, ich interpretacia z hladiska optiky a mechaniky.
Kalibracia, separacia napati, kompenzacia.

a) Explicitna metoda.

b) Mechanické a opticko-mechanické snimace (princip, vyhody, nevyhody, oblast pouzitia).
a) Implicitna metoda.

b) Separacia napati, kalibracia, kompenzacia vo fotoelasticimetrii.

a) Postup pri zostavovani globalnej matice tuhosti sustavy.
b) Pneumatické a strunové tenzometre (princip, vyhody, nevyhody, oblast pouzitia).

a) Rovnice pre vypocet uzlovych posunuti.
b) Priestorova fotoelasticimetria (princip, vyhody, nevyhody, oblast pouZitia).

a) Odhad chyb vypoctu. Adaptivne sietovanie.
b) Wheatsonovo mostikové zapojenie, uréenie konstanty deformacnej citlivosti elektrickych
odporovych tenzometrov.

prof. Ing. Stefan Segla, CSc.
garant Studijného programu



